
日時： 2024年5月24日（金曜日） 16：00～ 17：30
場所：創薬科学研究館２階 講義室

このセミナーは創薬科学研究科・先端薬科学特論の単位認定となります

講演タイトル：

 再生医療のコストと製造現場における汚染管理

講師：

水野 満 博士(医学)
東京医科歯科大学
再生医療研究センター
医学部内講師
獣医師

講演要旨：
再生医療における社会からの期待は大きいものの、膨大な薬価は普及における懸
念となっている。製造コストも薬価を構成するひとつの要素であり、製造現場において
も人的な負担にもなっている。本講演では、学生の皆様になぜここまでコストが高くな
るのか、コストの要因としての信頼性の考え方を紹介する。また、信頼性確保の難し
さを紹介するため細胞製品を製造する際の安全キャビネット初期化方法や清掃方法
の研究を紹介する。

名古屋大学大学院創薬科学研究科基盤創薬学専攻  

企画： 創薬科学研究科・細胞分子情報学 加藤竜司 
（kato.ryuji.j7@f.mail.nagoya-u.ac.jp)

第１８３回 創薬科学 セミナー
GTR セミナー / CIBoG セミナー
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